
/ 技术概述

维萨拉的HUMICAP® 传感器用于测量相对湿度

维萨拉于1973年推出了世界上第一只薄膜电容型湿度传感器,

HUMICAP®传感器。自那时起维萨拉公司就成为市场上相对湿度

测量的领导者,而且这种薄膜电容型湿度传感器也从一个公司的

独家发明创造变成了一个全球性的标准。

Box headline hereHUMICAP传感器特性

▪ 一种高分子薄膜电容型传感器 

▪ 0...100%RH全量程测量

▪ 准确度可达±1%RH

▪ 可溯源的湿度测量

▪ 已在市场上长达近40年

HUMICAP传感器不同寻常的优点

▪ 良好的长期稳定性

▪ 对尘埃和大多数化学物质不敏感

▪ 化学清除功能选项会使传感器在高
浓度化学物质中的环境中测量稳定

▪ 即使在冷凝环境中,传感器加热功
能也能使测量进行

▪ 完全可以从冷凝中恢复

维萨拉的HUMICAP传感器代表着质量和

可靠,就如同著称于它的准确、极好的长

期稳定性和极小范围的湿滞。

工作原理

HUMICAP是一种高分子薄膜电容型传感

器,采用高分子薄膜被放置于两个导电电

极之中的结构。传感器表面被多孔隙的上

电极覆盖以防止被污染,且能暴露在冷凝

状态中。下电极典型材料为玻璃和陶瓷。 

当周围空气中的相对湿度上升或下降时,

薄膜状的高分子会随之吸收或释放水气,

高分子薄膜做为电介质的介电常数与吸

收水气量有关,即传感器周围的相对湿度

变化时,高分子薄膜的介电常数也发生变

化,相应的传感器电容发生改变。仪表中

的电路测量到传感器电容量并将其转化

成某一湿度量值。

湿度测量的典型应用

维萨拉(Vaisala)带有HUMICAP传感器的

湿度仪表适用于很多方面的应用,从电力、

钢铁到船舶和塑料，许多工业领域都需要

测量湿度 -- 一些列举如下：

很多干燥过程中湿度测量和控制是必须

的，例如建筑材料和造纸过程中的干燥,

以及流化床干燥机。这些过程中的气体

湿度就清楚地说明了干燥过程的进展

洁净室和其它一些关键场合同样需要高

性能的环境测量仪表以保证操作过程的

连续性和可控性。此外手套箱和隔离开

关--这些对水分或气体非常敏感的材 

料--都将得益于精确和可靠的湿度测

量。关键环境中的测量湿度是非常具有挑

战性的。



在食品工业中面包焙烤和麦片制造中的干

燥机和干燥炉都需要仔细控制湿度水平以

保证质量恒定和高效率,同时最终成品又

具有独特的口味。 

维萨拉(Vaisala)的
INTERCAP湿度传感器

▪ 与HUMICAP传感器相同的测量原理

▪ 在出厂时已经预调整过--无需额
外的调校

▪ 可以随意更换传感器

▪ 用于±3%RH准确度的湿度仪表中

在建筑物自动控制领域，同时优化室内环

境温度和相对湿度比单一优化温度会使

员工的舒适度提高很多。而精心的湿度控

制在以下领域则是必须的：博物馆、档案

馆、仓库,以及其它对湿度非常敏感的物

品的存放环境。 

维萨拉(Vaisala)HUMICAP湿度
测量产品

维萨拉(Vaisala)拥有你所需要的各种湿

度测量仪表，多种产品覆盖了各种各样的

应用,从暖通空调(HVAC)到极度苛刻的工

业环境,从室内到室外。维萨拉湿度产品

包括变送器、湿度模件、便携式/手持式

仪表，以及湿度校验仪。这些产品均可以

在维萨拉公司网站上

www.vaisala.com/humidity找到。

HUMICAP®湿度传感器 – 不断创新的产品

在上世纪七十年代之前,无线探空

仪常常采用毛发式湿度计,那时不

可能有可靠的湿度测量。为了解决

这个难题，维萨拉开始研发一种采

用半导体技术和薄膜材料的新型传

感器。两年后在1973年召开的世

界气象组织第六届仪器与观测方法

委员会(CIMOVI)会议上正式推出

HUMICAP这种革命性湿度传感器。 

HUMICAP传感器是一个全新的创新,

它永久地改变了湿度测量的传统方

法。这种新技术的开创性在于,1)

传感器没有移动部件,2)体积小巧,

这是因为最早采用半导体和薄膜

技术。该传感器具有快速的反应时

间、良好的线性、较低的湿滞,以

及很小的温度漂移 

尽管当时传感器的开发主要是为

了新一代无线探空仪，但其它领域

的人士也对它产生极大的兴趣。这

些工作领域非常宽泛,从温室、焙

烤、仓储到建筑工地、砖/木材干

燥窑、博物馆等等。人们的共同点

就是需要可靠的湿度测量,当时的

仪表不能提供精确测量，远远不能

满足需要。 

自1980年基于HUMICAP技术的各种

产品--从手持表到工业型变送器,

再到校准仪，以及各种附件--已经

销往六十多个国家。自HUMICAP诞

生以来,它已成为维萨拉公司核心

技术的一部分,并使得维萨拉成为

湿度测量领域的领导者。
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